
 

西安光机所在超快分幅成像领域获进展
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近日，中国科学院西安光学精密机械研究所超快诊断技术重点实验室分幅成像团队，在皮秒分幅
成像领域取得重要突破。由西安光机所
副研究员缑永胜负责的时间放大分幅相机，在中国工程物理研究院激光聚变研究中心神光-
III原型装置上完成激光打靶实验，在国内首次获得了时间分辨率优于10
ps的激光内爆图像，为激光聚变过程精细化测量奠定了基础。

该团队持续聚焦超快分幅成像技术，历经十年攻克了宽束电子光学调制、电子脉冲时间放大和宽
谱电子聚焦等多项关键技术，研制出时间放大分幅相机。该研究将分幅相机时间分辨极限从60ps
提高至5ps，空间分辨率优于20 lp/mm。这是我国目前已实现工程化应用的最高时间分辨率分幅
相机，对推动分幅成像技术发展和超快诊断技术发展具有重要意义。

研究工作得到中国科学院超快诊断技术重点实验室基金、中国科学院科研仪器设备研制项目、西
安光机所自主部署项目和中国科学院“西部之光”人才培养计划“西部青年学者”项目等的支持
。
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研究团队单位：西安光学精密机械研究所 

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/
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